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Typ — Bezeichnung: Kaminofen, Typ Aduro 18, Aduro 18.2

Norm — Bezeichnung: Kaminofen nach EN 13240:2001/A2:2004 gepruft
Hersteller: Aduro A/S, Beringvej 17, 8361 Hasselager, Danemark
Auftraggeber: Hersteller

PRUFERGEBNIS

Prufung bei Nennwarmeleistung gemal Abschnitt A4.7 ist mit Birkenholz ausgefuhrt. Fol-
gende Ergebnisse wurden erreicht:

Nennwérmeleistung: 6,5 kw
CO-Emission, bezogen auf 13% O:: 0,06 %
Wirkungsgrad: 78 %
Mittlere Abgastemperatur: 287 °C (bei 20 °C)
Mittlere Abgastemperatur, Rauch stutz: 344 °C (bei 20 °C)
Mindestforderdruck bei Nennwarmeleistung 12 Pa
Abgasmassenstrom: 6,7 g/s
OGC-Emission, bezogen auf 13% O2: 42 mgC/Nms3
NOx Emission, bezogen auf 13% Oz: 92 mg/Nm?3 (als NO: berechnet)
Staubemission, bezogen auf 13 % Oz: 13 mg/Nm3

1. BImSchV 2. Stufe erfullt X

Sicherheitsprifung ist gemaf Abschnitt A4.9.2.2 ausgefuhrt. Bei folgenden Abstanden zum
brennbaren Material ist die Temperatur am héchsten 65 K Gber Raumtemperatur:

Kaminofen typ: Aduro 18 & Aduro 18.2
Abstand zur Rickwand: 225 mm
Abstand zur Seitenwand: 350 mm
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